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１．概要（Summary） 

金属マイクロ加工品の形状を測定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

白色干渉式非接触三次元形状測定器  

(ブルカー・エイエックスエス社製、NT9100) 

 

【実験方法】 

白色干渉式非接触三次元形状測定器に試料を固定し、

三次元形状測定をおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

金属箔表面に丸パンチを押し当てた際の変形量を三

次元で取得した後に、2 次元断面形状測定を行った。 

 ナノメートル精度の断面形状を取得し、加工結果の定量

データを取得できた。 

 

Fig. 1 Three dimension shape data of No.1 

specimen 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Cross sectional shape of No.1 specimen 
 

 

Fig. 3   Three dimension shape data of No.5 

specimen 
 

 

Fig. 4 Cross sectional shape of No.5 specimen 
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